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Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, numer sprawy: BG/03/2020.
przedmiot postepowania: Dostawa laserowego mikroskopu konfokalnego

Wyjasnienia do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity
wprowadzony Obwieszczeniem Marszatka Sejmu z dnia 11 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo zamdéwien publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.), zwanej
dalej "uPzp", informuje, ze do Zamawiajgcego wptynety prosby o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia (dalej ,SIWZ”)zawierajace nastepujace pytania:

Pytanie 1

,Czy Zamawiajgcy akceptuje bardziej trwate i uniwersalne rozwigzanie jakim jest zautomatyzowany mikroskop
konfokalny ze zrédfami Swiatta w postaci czterech LED: niebieskiej (460nm), zielonej (530nm), czerwonej (630nm)
i biatej?”

Odpowiedz:
Nie. Zamawiajacy nie dopuszcza dostawy mikroskopu konfokalnego wyposazonego jedynie w zrodia swiatta

w postaci czterech LED: niebieskiej (460nm), zielonej (530nm), czerwonej (630nm) i biatej, bez metody skanowania
skupiong wigzkg $wiatta laserowego z wykorzystaniem systemu konfokalnego.

Pytanie 2

,Czy Zamawiajgcy akceptuje rozwigzanie posiadajgce jeden detektor w postaci matrycy CCD B&W o rozdzielczosci
1,4 Mpikseli rownowazng z kolorowg matrycg o rozdzielczo$ci 5 Mpikseli gdzie rozdzielczo$¢ rejestrowanych
kolorowych obrazéw w trybie wysokiej rozdzielczo$ci wynosi 1360x1024 pikseli?”

Odpowiedz:

Nie. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmian w zakresie wymagan dla matrycy okreslonych w zataczniku nr 1 do SIWZ
pkt 1, ppkt 19).

Pytanie 3

,Czy zamawiajgcy akceptuje rozwigzane zawierajgce obiektyw o powiekszeniu 2,5x charakteryzujgcy sie
dystansem roboczym 6,5 mm, lepszym polem widzenia 7016x5280 um i lepszg wartoscig apertury numerycznej
réwng 0,075?7”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie zaproponowane w pytaniu nr 3. W zawigzku z tym w zatgczniku nr 1 do SIWZ,
pkt 3, ppkt 2), tiret 1 o tresci:

»-~ minimum 8 mm dla obiektywu o powiekszeniu 2,5x,”

zastepuje sie nastepujgco:

»~ minimum 6,5 mm dla obiektywu o powigkszeniu 2,5x,”

Pytanie 4

»,Czy Zamawiajgcy dopusci rownowazny mikroskop konfokalny o wyzszej rozdzielczoSci (laser 405nm), lepszym
odwzorowaniu 3D (dzieki uktadowi 2 kolimatoréw), wiekszej ilosci linii skanowania (4K), lepszej rozdzielczosci w
osiach XY (1nm) i doktadnosci (1,5%), lepszej rozdzielczosci pomiaru w osi Z (0,5 nm) i doktadnosci (0,15 +
L/100um — takze dla obiektywu 10X), wyposazonego w hybrydowy system ttumienia drgan oraz unikatowy
ultrasoniczny stolik zmotoryzowany, spetniajgcy wymagang funkcjonalno$c¢ i posiadajgcy nastepujgce réznice:
e Laser 405nm (niebieski — znacznie lepsza doktadno$¢ i rozdzielczo$¢ oraz szersze mozliwosci
zastosowania niz laser czerwony)
e  OSswietlenie LED osiowe
e Kamera CMOS 2.35 MPix
e  Maksymalne powigkszenie optyczne 17 280x dla obiektywu 100x (powiekszenie cyfrowe nie jest
stosowane, gdyz daje tylko puste powigkszenie bez zwiekszenia rozdzielczo$ci i nie daje zadnej
dodatkowej informaciji) — nie jest zamieszczone w specyfikacji wymagarn (moja uwaga)
e Rozdzielczo$c rejestrowanych obrazéw kolorowych 2D (bez funkcji zszywania wynikéw) 1024 x 0124
e Rozdzielczo$¢ odwzorowania topografii powierzchni 3D (bez funkcji zszywania wynikéw):
o W wysokiej rozdzielczoSci: 4096 x 4096
o w standardowej rozdzielczosci 1024 x 1024
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Zestaw obiektywéw dedykowanych do tego typu mikroskopu o lepszych aperturach roboczych (obiektyw
100x posiada lepszg aperture od wymaganego 150x, co daje lepszg rozdzielczo$S¢ przy mniejszym
powigkszeniu):

Obiektyw Apertura NA Odlegtos¢ robocza Pole widzenia
2,5X 0,08 10,7 mm 5,12 mm
5x 0,15 20 mm 2,56 mm
10x (dedykowany do lasera 405 nm) 0,3 10,4 mm 1,28 mm
20x (dedykowany do lasera 405 nm) 0,6 1 mm 0,64 mm
50x (dedykowany do lasera 405 nm) 0,95 0,35 0,25 mm
100x (dedykowany do lasera 405 nm) 0,95 0,35 0,12 mm

Maksymalny ilos¢ tgczonych wynikéw pomiarowych za pomocg zszywania w rozdzielczo$ci 1024 x 1024:
o 2D: 50 x 50 obrazéw

o 3D: 50 x 50 obrazéw

Maksymalna ilos¢ tgczonych wynikéw pomiarowych w jednym kierunku (horyzontalnym lub wertykalnym)
o 50 kolorowych obrazéw 2D w rozdzielczosci 1024 x 1024

o 50 obrazéw 3D w rozdzielczosci 1024 x 1024

Wzorzec szklany do kalibracji pieciu obiektywow (obiektyw 2,5x jest obiektywem pogladowym — nie stuzy
do pomiarow konfokalnych)

Waga mikroskopu i kontrolera: 43 kg

Maksymalny pobér mocy: 240 W.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza czes$¢ proponowanych rozwigzan, w zakresie dotyczgcym diugosci fali, metody
oswietlenia, poboru mocy oraz tgcznej wagi mikroskopu. Po uwzglednieniu wymienionych propozycji tresé
zatgcznika nr 1 do SIWZ pkt 1, ppkt 5), 22), 27) oraz 30) zmienia sig¢ na nastepujgca

5)

22)

27)
30)

Mikroskop wyposazony w laser potprzewodnikowy o dtugosci fali w zakresie od 640 do 680 nm (czerwona
barwa swiatta) lub dtugosci fali 405 nm (niebieska barwa swiatta)

Dostepna minimum jedna metoda o$wietlenia powierzchni prébki za pomoca swiatta barwy biatej:

oswietlacz pierscieniowy LED lub
oswietlacz wspotosiowy LED.

Pobdr mocy maksymalnie 240 W (bez systemu komputerowego).

tgczna waga mikroskopu w postaci laserowej gtowicy pomiarowej, podstawy ze zmotoryzowanym stolikiem
pomiarowym oraz kontrolera (bez systemu komputerowego): maksymalnie 43 kg.

Ponadto zwracamy uwage, ze rozwigzanie zaproponowane w pytaniu 4, a dotyczgce rozdzielczosci odwzorowania
topografii powierzchni 3D (bez funkcji zszywania wynikéw), spetnia wymagania Zamawiajgcego dotyczace tej
rozdzielczosci, okreslone w pkt. 1 ppkt 21) zatgcznika nr 1 do SIWZ.
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